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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
OFERTA DE TRABAJO/JOB OFFER

INFORMACION BASICA/BASIC INFO

*PROYECTO/PROJECT: mapQuantum: PRTR. Comunicaciones cuanticas M220920B050PRTR

*100% FINANCIACION UE/PLAN DE TRANSFORMACION, RECUPERACION Y RESILIENCIA/100% EU
FINANCING/TRANSFORMATION PLAN, RECOVERY AND RESILIENCE: s

*PUESTO OFERTADO/TITLE OF THE POSITION: Técnico dela sala blanca

*Ne VACANTES/NUMBER OF POSITIONS AVAILABLE: :

*CATEGORiA/RESEARCHER PROFILES: Técnico/Gestor I+D categoria B

*DEPARTAMENTO/DEPARTMENT: Ingenieria Electronica - Instituto de Sistemas Optoelectrénicos y Microtecnologia, ETS| Telecomunicacién
*DIRECCI(')N/WORK LOCATIONS:

Instituto de Sistemas Optoelectrénicos y Microtecnologia,
ETSI Telecomunicacion, Universidad Politécnica de Madrid
Avenida Complutense 30, 28040 Madrid, Spain

INFORMACION DE CONTRATACION/HIRING INFO

*AREA TECNOLOGICA/WORK TECHNOLOGY AREA: Q-05 Técnico de Laboratorio
*CAMPO DE INVESTIGACION/RESEARCH FIELD: Engineering - Materials engineering
*TAREAS/TASKS:

Desde el Instituto de Sistemas Optoelectrdnicos y Microtecnologia (ISOM), nos encontramos en la busqueda de un Técnico de Laboratorio, para
unirse a nuestro equipo de técnicos de sala blanca, ubicada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicacién (ETSIT-UPM). El
candidato seleccionado va a realizar numerosas actividades cientifico-técnicas y tareas de mantenimiento en dicha sala blanca.

*CONTRATO/TYPE OF CONTRACT: Duracién Determinada con Fondos UE/PRTR D.A. 52 R.D.L. 32/2021
*JORNADA/JOB STATUS: Jornada completa

*HORAS SEMANA/HOURS PER WEEK: 375

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR/AVAILABILITY TO TRAVEL: No

*SALARIO BRUTO ANO/SALARY OFFERED: 23000

*FECHA LIMITE INSCRIPCION/APPLICATION DEADLINE: 10 dias habiles después de Ia fecha de publicacion
*FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION/ESTIMATED DATE OF JOB CONTRACT: 15/11/23
*DURACION DE TAREAS DEL CONTRATO/TERM OF CONTRACT: 31/3/25
*FINANCIACION PROGRAMA MARCO UE/IS THE JOB FUNDED THROUGH A EU RESEARCH FRAMEWORK
PROGRAMME?: Not funded by an EU programme

PROGRAMA REFUGIADOS UE/Science4Refugees: No

INSCRIPCION/APPLICATION

*EMAIL DE INSCRIPCION/APPLICATION EMAIL: zarko.gacevic@upmes
*PERSONA DE CONTACTO/CONTACT PERSON: zarko Gacevic
WEBS'TE: www.isom.upm.es

*Campos obligatorios/Required fields
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REQUISITOS/REQUIREMENTS

*NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO/REQUIRED EDUCATION LEVEL
+  PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 1/MAIN RESEARCH FIELD 1: Engineering
O NIVEL/LEVEL: Grado

+  PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 2/MAIN RESEARCH FIELD 2:
O  NIVEL/LEVEL:

HABILIDADES-CUALIFICACIONES-INFORMATICA/SKILLS/QUALIFICATIONS:

CUALIFICACIONES (FORMACION ACADEMICA)
* Graduado/a en Fisica, Quimica, Ingenieria de Materiales, Ingenieria Electrdnica o afines.
e Se valorard positivamente estar en posesion del titulo de Técnico superior (FPII) en ramas de Laboratorio, Quimica o afines.
« Se valoraran positivamente diversos conocimientos cientificos, a destacar, en: fisica del estado sélido, electrénica, fotdnica, dptica y/o nanotecnologia.
INFORMATICA
¢ Microsoft Office
¢ Herramientas CAD (AutoCAD)
¢ Herramientas de tratamiento de datos (Origin | Matlab | Excel)
¢ Mantenimiento de los estdndares de calidad I1SO de la sala blanca (contaje de particulas)
HABILIDADES
¢ Se valorara positivamente, tener conocimientos en tecnologia de vacio, especialmente en bombas rotatorias, turbomoleculares e iénicas.
e Se valoraran, adicionalmente, conocimientos en mantenimiento de diversos equipos (incluidos los equipos de vacio) en cuanto a sus aspectos eléctricos,
mecanicos, neumatico-hidraulicos e informaticos.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS/SPECIFIC REQUIREMENTS:

EXPERIENCIA & HABILIDADES
Requisitos deseables:
* Se valorard positivamente tener experiencia en laboratorios de materiales y, especialmente, en entornos de sala blanca.
* Se valorara positivamente tener experiencia/conocimientos en procesado y caracterizacion de materiales semiconductores, a destacar:
- Limpieza y preparacion de sustratos
- Ataques secos y himedos de materiales semiconductores
- Spin Coating & Fotolitografia
- Deposicidn fisica de metales (PVD) por evaporacién térmica
- Corte de obleas y sustratos
- Tratamientos térmicos en horno y RTA
- Microscopia dptica y electrénica (SEM)
- Perfilometria de contacto

Otros requisitos valorables:
* Herramientas de modelizacién y simulacién (FEM)

IDIOMAS REQUERIDOS/REQUIRED LANGUAGES:
- IDIOMA 1/LANGUAGE 1: Espafiol
O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto
O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Alto
O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: Alto
IDIOMA 2/LANGUAGE 2: ingles
O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Medio
O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Medio
O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: pMedio
- IDIOMA 3/LANGUAGE 3:
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL:
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL:
O NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL:

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION REQUERIDA/REQUIRED RESEARCH EXPERIENCE:
+  CAMPO INVESTIGACION 1/RESEARCH FIELD 1:
O ANOS MIiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:
-+ CAMPO INVESTIGACION 2/RESEARCH FIELD 2:
O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:
-+ CAMPO INVESTIGACION 3/RESEARCH FIELD 3:
O ANOS MINIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:

*Campos obligatorios/Required fields
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INFORMACION ADICIONAL/ADITTIONAL INFO

BENEFICIOS/BENEFITS:

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCION/ELIGIBILITY CRITERIA AND SELECTION PROCESS
(https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion):

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de seleccién del nuevo Reglamento para el proceso de seleccion y

contratacion del personal investigador, personal técnico y personal gestor relacionado con la investigacion de la
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM.

COMENTARIOS ADICIONALES/ADDITIONAL COMMENTS:

3
*Campos obligatorios/Required fields
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